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Uklad fotooptyczny do pomiaréw bezstykowych
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Przedmiotem wynalazku jest uklad fotooptyczny
reagujacy ma strumien $wietlny odbity od ele-
mentu odblaskowego, ktéry ma zastosowanie
w réznych dziedzinach techmiki w przyrzadach do
bezstykowych pomiaréow.

W praktyce sg znane i uzywane przyrzady do
bezstykowej kontroli wyposazone w zlozone uklady
optyczne roéznych systeméw. Znane s3 uklady
ztozone, w ktérych promienie $wietlne wychodzace
ze zrodia Swiatla sg skupione przez jeden z ukla-
déw optycznych na elemencie odblaskowym, a od-
bite promienie przechodza przez drugi uklad op-
tyczny i sa rzutowane na fotoelement.

Istniejg poza tym uklady, w kt6érych promienie
Swietlne przechodzg przez uklad optyczny, a na-
stepnie ulegaja zalamaniu ma mustawionym mpod
katem zwierciadle péiprzepuszczalnym i zostaja
przez drugi uklad optyczny, skupione na elemen-
cie odblaskowym. Odbite od elementu odblasko-
wego [promienie powracaja przez ten sam uklad
optyczny i przechodza ponownie przez zwiercia-
dic poélprzepuszezalne do drugiego ukladu opty-
cznego, ktoéry skupia je na fotoelemencie.

W niektérych znanych ukltadach fotooptycznych
zastosowano zamiast poélprzepuszezalnego zwier-
ciadla, zwierciadlo odblaskowe z cenirycznie umie-
szczonym otworem. Przy tym rozwigzaniu promie-
. nie Swietlne wysytane przez Zrédilo Swiatla prze-
chodzg przez uklad optyczny, zostaja zatamane
przez ustawione pod katem zwierciadlo, nastepnie
przechodzg przez drugi uklad optyczny, ktéry
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skupia je na elemencie odblaskowym. Promienie
odbite od elementu odblaskowego s3 ponownie
skupiane przez uklad optyczny w otworze machy-
lonego zwierciadla, przechodzac w ten sposéb
do fotoelementu.

Znane i stosowane uklady fotooptyczne reagujace
na strumien Swietlny, odbity od elementu odbla-
skowego wykazuja jednak zasadnicza wade pole-
gajaca na tym, ze duza ilo§é promieni §wietlnych
jest tracona na skutek ich pochlaniania i rozpro-
szenia na zwierciadle zalamujgcym, co powoduje,
ze efektywny strumien $§wietlny odbity od ele-
mentu odblaskowego jest procentowo niewielki.
Dla jego zwiekszenia nalezy stosowaé Zrédlo Swia-
tlta o duzej mocy, co zwieksza wymiary geome-
tryczne urzadzenia i powoduje grzanie sie glo-
wicy optycznej.

Zadaniem wynalazku jest opracowanie ukltadu
fotooptycznego, reagujacego ma strumien Swietlny
odbity od elementu odblaskowego zgodmie z wia-
Sciwymi wymaganiami, ktéry usunie zasadnicza
wade wymienionych ukladéow.

Zadagje ta.zostalo rozwigzane przez umieszcze-
nie fotoelementu w osi ukladu optycznego i za-
stosowanie wspélnego ukladu optycznego dla zZré-
dia Swiatla i fotoelementu co pozwolito na wyeli-
minowanie stosowanych w znanych uktadach
zwierciadet odchylajacych. Fotoelementem w ukla-
dzie moze byé fotodioda, fototranzystor, ogniwo
fotoelektryczne lub inny element przetwarzajacy
strumien $wietlny na sygnat elektryczny.
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Na rysunku przedstawiona jest schematycznie
i przykladowo budowa ukladu fotooptycznego be-
dacego przedmiotem wynalazku oraz zasada jego
dziatania. Promfenie Swietlne wychodzgce ze Zro-
dia Swiatta 1 uformowane przez uklad soczewko-
wy 2 skladajacy sie z dwoéch plaskowypuklych
soczewek w zbiezng wigzke promieni, przechodza
przez dwustronnie wypukla soczewke 4, ktéra sku-
pia je na elemencie odblaskowym 5. Zadaniem
soczewki 4 jest zmniejszenie ogniskowej catego
ukladu. Promienie $§wietlne odbite od elementu
odblaskowego 5 przechodzg ponowmie przez so-
czewke 4 i cze$é ich pada na fotoelement 3.
Fotoelement 3 umieszczony jest w osi uktadu
fotooptycznego w miejscu, ktére umozliwia ma-
ksymalne wykorzystanie promieni odbitych.

W poréwnaniu z dotychczas znanymi rozwigza-
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niami, ukiad wedlug wynalazku zwieksza w wy-
sokim stopniu sprawnod§é dziatania ukladu foto-
optycznego przy zmniejszonej réwnoczesnie mocy
Zrodla $wiatla, pozwalajac na zmniejszenie wymia-

- row glowicy fotooptycznej oraz wuproszczenie jej

konstrukicji.

Zastrzezenie patentowe

Uklad fotooptyczny do bezstykowych pomiaréw
posiadajacy zr6dio Swiatla, dwa uklady soczewek
skupiajagcych oraz fotoelement reagujacy na stru-
mien $wietlny odbity od elementu odblaskowego,
znamienny tym, ze fotoelement (3) umieszczony
jest w osi ukladu optycznego pomiedzy ukladami
soczewek (2) oraz (4).
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